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Введение. Оптоволоконные коннекторы с расширенным пучком применяются в случаях, 

когда система работает в сложных условиях внешней среды. Расширенный пучок позволяет 

обеспечить меньшее влияние на характеристики системы пыли и других загрязнений [1,2]. 

Расширение пучка достигается за счет применения миниатюрных шариковых линз. Допуски 

на позиционирование подобных линз достаточно жестки (порядка десятков микрон), поэтому 

соответствующая механическая часть коннектора должна быть изготовлена с высокой 

точностью. В работе представлен способ контроля и описание лабораторной установки, 

позволяющей обеспечить контроль точности изготовления оправы коннектора.   

 

Основная часть. При изготовлении механической части оптоволоконного коннектора 

необходимо обеспечить высокую точность изготовления отверстия для соответствующего 

позиционирования шариковой линзы. Типичная требуемая точность составляет ±10….20 мкм. 

Для контроля таких значений можно воспользоваться установкой, построенной с 

использованием микрообъектива: 

- для подсветки объекта используется кольцевая подсветка; 

- для проекции изображения с высоким разрешением используется микрообъектив (20 х 

0,28 Mitutoyo Plan Apo SL Infinity Corrected [3]; 

- для регистрации изображения используется камера с объективом f’ = 200 мм;  

- для наблюдения всего поля (8-14 мм) необходимо сканирование за счет подвижного 

столика, а также сшивка изображений.  

Для управления подвижным столиком разработан алгоритм в программе LabView [4]. 

Для сшивки серии изображений можно использовать алгоритм, реализованный на языке 

Python с использованием библиотеки OpenCV.  

В работе рассматриваются особенности реализации лабораторной установки и 

особенности работы с ней при контроле шариковых коннекторов.  

 

Выводы. Представлено описание лабораторной установки для контроля точности 

изготовления оправы оптоволоконного коннектора, а также описаны особенности работы при 

контроле шариковых коннекторов с использованием микрообъектива и цифровой регистрации 

изображения.  
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